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G Titulo: HILO DE INDUCCION POR PLASMA.

@Resumen: FIG-3
Hilo de induccién por plasma.

La presente invencion se basa en un hilo hueco de
vidrio, y o metal cuya camara esta sellada a una
presion determinada con una mezcla de gases y
vapores que hacen que el hilo sea conductor
alimentandolo con corriente eléctrica en sus
electrodos.

El hilo es aplicable a todo tipo de bobinados
,transformadores, y motores de induccién.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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DESCRIPCION

Hilo de induccién por plasma.
Objeto de la invencion

La presente invencion tiene por objeto la creacién
de un hilo de induccién por plasma, hueco, pudiendo
ser fabricado tanto en vidrio como en metal, credndo-
se una cadmara en su interior que permanecera cerrada
por sus extremos y rematada por unos electrodos fi-
nales, en cuyo interior se mantendra a una presion de-
terminada una mezcla de gases y vapores que hacen
que el hilo sea conductor alimentdndolo con corriente
eléctrica en sus extremos o electrodos.

La seccién del hilo podria presentar distintas for-
mas geométricas dependiendo de su aplicacién, pu-
diendo ser aplicable a todo tipo de bobinados en trans-
formadores y motores de induccién con distintos nd-
meros de nucleos y formas. Pudiendo ser usado en el
campo eléctrico para la construccién de motores y en
el campo de la transformacion de la corriente eléctri-
ca, asi como en el de la conduccién de la misma. La
idea bésica de la presente invencién estd basada prin-
cipalmente en dar una nueva concepcién o dimensién
a lo que hoy conocemos por “Elementos de conduc-
cion eléctrica”. Actualmente los hilos de conduccién
eléctrica son de seccién maciza, limitandose a trasla-
dar la corriente de un lado a otro, y con el calenta-
miento correspondiente creado por la cantidad e in-
tensidad de la misma que circule por ellos.

La presente invencién puede ser compuesta por
distintas variedades de vidrios, cristal, incluso metali-
cos, etc..., y construidos por distintas técnicas de fu-
sién y sellado.

Con la presente invencién se pretende ampliar las
cualidades propiamente del hilo de conduccién tradi-
cional, mejorando la conductividad, y la induccidn,
evitando calentamientos exagerados, abriendo unas
posibilidades infinitamente mayores que las consegui-
das hasta la fecha con los hilos de conduccién maci-
zos actuales.

Se caracteriza la presente invencién por su espe-
cial configuracién y disefio, permitiendo una sencilla
realizacién, pudiendo realizarse dichos hilos de multi-
tud de formas, tamafios y caracteristicas, consiguien-
do infinidad de aplicaciones.

Por lo tanto la presente invencién se circunscribe
dentro del ambito de la electricidad, de la transforma-
cion de la corriente eléctrica, asi como en el de la con-
duccién de la misma, y para la construccién de moto-
res de nucleos de induccidn, afectando directamente
a la industria de fabricacién del vidrio principalmente
aunque pueden ser utilizados multitud de materiales
que permitan una realizacién del vacio interno y su
variacion de presion interna, dando como resultado
un producto singular y caracteristico.

Antecedentes de la invencién

Son conocidas en la actualidad muy diversas for-
mas de realizar hilos conductores, con un producto
acabado de distintas formas y presentaciones, pero
se quedan ahi, en unidades macizas que conducen la
corriente eléctrica y se calientan en una medida cuan-
do estdn activos, creando campos magnéticas al ser
sometidas a la corriente. De todos es conocido el hilo
conductor de cobre arrollado a un nucleo, y también
la fibra 6ptica como conductora de la luz.

Con la presente invencion se pretende conseguir
que el elemento de hilo de conduccién de induc-
cién por plasma, pueda tener otras funciones, y otras
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caracteristicas diferentes a las conocidas actualmen-
te.

El propio solicitante ha indagado sobre el princi-
pio que se utiliza en la presente invencion reflejandose
en el Modelo de Utilidad 200401611 sobre Revesti-
miento polimorfico de placas de plasma, e incluso y
en la patente de invencién 2006 00 342 sobre Elemen-
to luminoso y sefializador ionico por grabado interno,
que muestran el comportamiento del plasma y su in-
duccién.

Explicacion y Descripcion pe la invencion

Para comprender y justificar los elementos carac-
teristicos de la invencion, se describen tanto las for-
mas de conseguir los citados hilos de induccién por
plasma, como alguna de sus realizaciones sobre un
nicleo.

Al objeto de la presente invencion se puede llegar
por distintas vias, una utilizando un cuerpo de vidrio
o metélico tubular tipo manguera con su interior hue-
co, y de paredes de un grosor determinado adaptado
a las circunstancias de trabajo, al cual se le realizard
el vacio pertinente, e introduciran los productos per-
tinentes para conseguir el estado interno adecuado de
las cdmaras creadas, que se sellardn por sus extremos
a la vez que se incorporan los electrodos correspon-
dientes de conexion.

A la vez que se realizada la instalacién de dichos
elementos, habiendo creado un conducto hueco, en
unas condiciones de vacio y presién adecuadas, se ha
introducido en su interior una mezcla de gases nobles
y vapores de naturaleza inerte que son susceptibles
de ionizarse tras conectar los electrodos y haber si-
do expuesto al paso o a la induccién de la corriente
eléctrica creando un campo magnético, y mejorando
la conductividad.

Una vez sellado el elemento de hilo de induccién
con el gas a baja presién en su interior o a otra presion
adecuada, y es alimentado por la tension eléctrica, es-
te se ioniza, “El gas ionizado en este estado recibe
el nombre de plasma”, manteniendo su interior ioni-
zado mientras se mantenga alimentado, mejorando su
conductividad y aislamiento caldrico.

Ventajas de la invencion

Las principales ventajas de la presente invencion
son las siguientes:

Podemos partir de un producto que se puede fabri-
car en cadena.

Dicho resultado podra ser utilizado tanto para la
simple conduccidn, aplicdndolo en todo tipo de bobi-
nados, como para la fabricacién de motores y trans-
formadores de induccién.

No existen riesgos por la posible emision de los
gases del conducto hilo de induccién puesto que son
quimicamente de naturaleza inerte y su cantidad es
también muy pequeiia.

Dicho elemento podra ser construido en la forma,
grosores y tamafios mas adecuados para cada situa-
cién, pudiendo ser instalados, por capas superpuestas
o enrollados creando multiples combinaciones.

El hilo conseguido mejora notablemente la con-
ductividad, abriendo multitud de campos aplicativos.
Descripcion de los dibujos

Para complementar la descripcion que se estd rea-
lizando, y con objeto de ayudar a una mejor compren-
sidn de sus caracteristicas, se acompana a la presente
memoria descriptiva, de un juego de planos en cuyas
figuras, de forma ilustrativa y no limitativa, se repre-
sentan los detalles mds significativos de la invencién.
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Figura 1* Muestra una vista de un nucleo (2) con
un bobinado del hilo de induccién por plasma (1), que
a su vez muestra sus extremos de los electrodos (3).

Figura 2* Muestra una seccién (4) ampliada del
conducto del hilo de induccién por plasma (1), con su
cédmara interna de plasma (5), donde se encuentran los
gases o vapores (6).

Figura 3* Muestra ampliado un detalle seccionado
(4) del extremo del electrodo (3) que también mues-
tra la cdmara interior del plasma (5) con sus gases o
vapores internos(6).

Descripcion de los diferentes elementos represen-
tados en los dibujos de la invenciéon

1.- Cuerpo principal que podra ser tanto de vidrio,
como metdlico, de tal forma que mantenga unas ca-
racteristicas adecuadas, y que mantendra una conduc-
cién o camara interna (5) libre.

2.- Nicleo que serd bobinado por el hilo de induc-
cién por plasma. Este nicleo podrd estar constituido
de multitud de formas, segtin las necesidades.

3.- Electrodos de conexién y de sellado de los ex-
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tremos del hilo de conduccién por plasma (1).

4.- Seccién del hilo de induccién por plasma (1),
representado en las figuras 2* y 3* en detalle ampliado.

5.- Cdmara interna del hilo de induccién por plas-
ma, donde se encuentran los gases o vapores (6)

6.- Gases o vapores que se encuentran en el inte-
rior del hilo de induccién por plasma (1).

No se hace mas extensa esta descripcion, en el
buen entender de que cualquier experto en esta ma-
teria tendria suficiente informacién para comprender
el alcance de la invencion y sus ventajas derivadas, asi
como para proceder a reproducir la misma.

La invencidn, dentro de su esencialidad, puede ser
llevada a la practica en otras formas de realizacién
que difieran en detalle de la indicada a titulo del ejem-
plo de la descripcidn, y a la cual alcanzara igualmente
la proteccidn que se recaba. Asi mismo, podrd cons-
truirse en cualquier forma y tamafio con los materiales
mads adecuados, por quedar todo ello comprendido en
el espiritu de las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Hilo da induccién por plasma, caracterizado
por ser un hilo (1) hueco de vidrio o metal, que forma
una cdmara interna (5), que alberga una mezcla de ga-
ses o vapores (6), que quedard sellado a una presién
determinada, volviéndose conductor de la electricidad
a través de sus electrodos (3).
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2. Hilo de induccién por plasma, segtn la reivindi-
cacion primera caracterizado porque una vez arrolla-
do el hilo (1) sobre uno o varios nucleos (2), produce
un campo electromagnético a través del canal de plas-
ma (5) que se forma tras la ionizacién de los gases o
vapores (6), al estar sometido a una corriente eléctrica
desde sus electrodos (3).
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DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoria Documentos citados Reivindicaciones
afectadas

X OVSYANIKOV, "Research of the new UHF loop emitter on a basis of gas discharge cold plasma," 1
Antennas and Propagation Conference, 2008. LAPC 2008. Loughborough, pp.409-412, 17-18
Marzo 2008; doi:10.1109/LAPC.2008.4516953.

X US 2004227682 A1 (ANDERSON THEODORE R) 18.11.2004, 1,2
péarrafos [0072-0078],[0134]; figuras 1A-3.

X JOHNSON et al., "The Plasmatron, A Continuously Controllable Gas-Discharge Developmental 1
Tube," Proceedings of the IRE, vol. 40, no. 6, pp. 645-659, Junio 1952;
doi: 10.1109/JRPROC.1952.274057.

X WO 03018867 Al (APPLIED MATERIALS INC) 06.03.2003, 1,2
resumen; parrafos [0012],[0031-0039]; figuras.

A WO 2005062342 A2 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD et al.) 07.07.2005, 1
pagina 12, lineas 4-24; pagina 15, lineas 13-16; pagina 16, linea 21 — pagina 17, linea 8;
figuras 1,2.

A US 5235256 A (NUCKOLLS JOE A) 10.08.1993, 1

columna 3, lineas 5-51; figuras.

Categoria de los documentos citados
X: de particular relevancia O: referido a divulgacién no escrita

Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la
misma categoria de la solicitud
A: refleja el estado de la técnica

de presentacion de la solicitud

P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentacién

E: documento anterior, pero publicado después de la fecha

El presente informe ha sido realizado

para todas las reivindicaciones ] para las reivindicaciones n°:
Fecha de realizacion del informe Examinador Péagina
15.12.2011 M. P. Lopez Sébater 1/4
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Fecha de Realizacion de la Opinion Escrita: 15.12.2011

Declaraciéon

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986)

Reivindicaciones
Reivindicaciones

Reivindicaciones
Reivindicaciones

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinién.-

1,2

1,2

Sl
NO

Sl
NO

. Este requisito fue evaluado durante la fase de

La presente opinion se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion para la
realizacién de esta opinién.

Documento Numero Publicacién o Identificacion Fecha Publicacion

D01 OVSYANIKOV, "Research of the new UHF loop emitter on a basis
of gas discharge cold plasma,” Antennas and Propagation
Conference, 2008. LAPC 2008. Loughborough, pp. 409-412,
17-18 Marzo 2008; doi:10.1109/LAPC.2008.4516953.

D02 US 2004227682 Al (ANDERSON THEODORE R) 18.11.2004
D03 JOHNSON et al., "The Plasmatron, A Continuously Controllable
Gas-Discharge Developmental Tube,” Proceedings of the IRE,
vol. 40, no. 6, pp. 645-659, Junio 1952

doi: 10.1109/JRPROC.1952.274057.

2. Declaracion motivada segun los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecuciéon de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

Reivindicacion 1:

El documento mas cercano en el estado de la técnica anterior es D01, en el que se divulga un hilo de induccién por plasma
de vidrio hueco (1), que forma una camara interna que alberga una mezcla de gases 0 vapores, en este caso argén y
mercurio, que quedara sellada a una presion determinada, y que conduce la electricidad a través de sus electrodos. (Ver
figura 1). Pese a que se le da utilidad como antena, en la pagina 411 de este documento, lineas 10 y 11, se afirma que el
elemento se considera un conductor.

Por lo tanto, esta reivindicacién no puede considerarse nueva segun el articulo 6 de la Ley de Patentes 11/86.

Otro documento que también anula la novedad de esta reivindicacion es D02, en el que el tubo de cristal relleno de plasma
(10) también se emplea como antena, en esta ocasion, para un sensor RFID.

Por ultimo, se puede mencionar D03, en el que en el que se da utilidad como diodo o triodo al conductor hueco relleno de
plasma.

Reivindicacién 2:

Como se establece en el parrafo [0073] de la descripcién de D02, en caso de que sea necesario, el hilo que divulga puede
adoptar la forma de una bobina.

Este hilo de induccion por plasma (10) produce un campo electromagnético a través del canal de plasma (15) que se forma
tras la ionizacion de los gases o vapores de su interior al estar sometido a una corriente eléctrica desde sus electrodos (20),
(22). Asi pues, D02 también anula la novedad de esta reivindicacion.

Informe del Estado de la Técnica Pagina 4/4




	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET


